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嵌入式雷射雕刻裝置及其方法  

技術內容 

本發明係有關於一種嵌入式雷射雕刻裝置及其方法，其包括一具有一平台的機座；一設置在平台上
的夾具機構，用以將一工件固定在該平台上；一設置在平台上的移動機構，可相對該平台往至少二
個相互垂直的方向移動；一設置於移動機構上的雷射光模組，可隨移動機構移動而對工件進行雷射
雕刻；及一控制模組，其內建有一控制處理軟體，以對至少一圖像檔案轉換為灰階圖像，並可依據
該灰階圖像之各像素點分佈及各灰階值大小而控制該移動機構的進給速率以及該雷射光模組的雷射
輸出功率，俾使工件被雷射雕刻為所需的輪廓及強度。  

技術圖片 
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